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摘要(译)

一种制造有机EL显示装置的方法，包括：设置第二基底材料，所述第二
基底材料设置为面对具有显示区域并且包括TFT层的第一基底材料，所
述第二基底材料支撑所述支撑所述第二基底材料的支撑基底，所述第一
基底材料被设置为与设置第二基材的支撑基板的一侧相对的一侧，在第
一基材和第二基材之间设置围绕显示区域的坝材料，在填料之间填充填
料的内部第一基材和第二基材，在第一基材和第二基材之间设置与坝材
外侧分离的辅助壁，并通过支撑基板在坝材料和第二基材之间切割第二
基材。辅助墙。
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